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Sposdob wykonywania kulometrycznego czujnika §ladowych ilosci -
wilgoci w gazach

1

Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania kulo-
metrycznego czujnika $ladowych iloSci wilgoci w
gazach w postaci rurki cylindrycznej z wewnetrz-
nymi spiralnymi elektrodami drutowymi i z ak-
tywng warstwa pieciotlenku fosforu, w zastoso-
waniu do pomiaru §ladowych iloéci wilgoci w ga-
zach, rzedu 0—1000 milionowych czeSci objeto-
$ciowych.

Znana zasada kulometrycznego pomiaru §lado-
wych ilosci wilgoei w gazach, jak i znane kon-

._strukcje czujnikéw §ladowych iloSei wilgoci w ga-
zach w postaci rurki cylindrycznej napotyka na
ogromne trudno$ci technologiczne zwigzane z wla-
sciwym usytuowaniem spiralnych elektrod w rur-
‘ce 1 z wypelnieniem przestrzeni miedzyelektrodo-
wych aktywnym pieciotlenkiem- fosforu. Trud-
no$ci te wymagalyby budowania specjalnej i nie-
zwykle kosztownej aparatury do cigglego formo-
wania ‘czujnika, a przy jej braku — uniemozli-
wiaja zupelnie wykonanie czujnika $§ladowych
iloSci wilgoci w gazach. Préby wykonywania
czujnika wedlug znanych metod nie daly pozy-
tywnych wynikéw.

Celem wynalazku jest usuniecie powyzszych
trudno$ci i umozliwienie wytwarzania wymienio-
nych czujnikéw przez opracowanie prostego i ta-
niego sposobu ich wykonania za pomocg dostep-
nych w kazdym laboratorium &rodkéw. -

Realizacje wytyczonego zadania uzyskano dzie-
ki opracowaniu sposobu wprowadzania spiralnych
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elektrod wraz z pieciotlenkiem fosforu do rurki
cylindrycznej, zaprasowywania ich w rurce i ma-
stepnie zdejmowania 2z elementéw wsporczych.
Sposdb realizacji tych trzech faz procesu techno-
logicznego wytwarzania czujnika umozliwia wy-
konanie kulometrycznego czujnika $§ladowych ilo-
éci wilgoci w gazach za pomocg ogdlnie dostep-
nych narzedzi i silami $rednio kwalifikowanego
personelu. Zaleta sposobu wykonania wedlug wy-
nalazku jest zabezpieczenie przed nieodwracal-
nym zawilgoceniem sie pieciotlenku fosforu pod-
czas wykonywania czujnika. i

Sposéb wedlug wynalazku jest objasniony bli-
zej na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia -
operacje wprowadzania spiralnych elektrod i pie-
ciotlenku fosforu do rurki cylindrycznej, fig. 2 —
operacje termoplastycznego zaprasowywania elek-
trod i pieciotlenku fosforu w rurce, a fig. 3 —
operacje zdejmowania czujnika z rdzenia wspor-
czego. '

Jak przedstawiono na fig. 1 rdzen wsporczy 1
z nawinietymi na nim w znany sposob spiralnymi
elektrodami 2 i 3 wprowadzany jest suwliwie do
rurki cylindrycznej 4, wykonanej na przyklad
z polipropylenu. Rurka 4 jest umieszczona w
zbiorniczku 5 zawierajgcym pieciotlenek fosforu
6 w postaci proszku, ktéry przy wsuwaniu rdze-
nia 1 w rurke 4 wypelnia wolng przestrzefi po-
miedzy sgsiednimi zwojami elektrod 2 i 3.

Fig. 2 przedstawia operacje¢ termoplastycznego
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zaprasowywania rurki 4 za pomocg przesuwania
z odpowiedniag predkoS$cia V gorgcej metalowej
dyszki 7 o stozkowym kanale wzdiuz rurki 4.
Podczas tej operacji zwoje elektrod spiralnych
2 i 3 weiskane sg w material rurki 4, co zapew-
nia wutrzymanie niezbednych odleglo$ci miedzy
nimi, a pieciotlenek fosforu 6 jest sprasowany w
cienkg warstwe przylegajaca do wewnetrznej
§cianki rurki 4.

Fig. 3 przedstawia operacje usuniecia rdzenia 1
poprzez silne mnaciggniecie go w kierunku osio-

Skfyvym ita P, co powoduje przewezenie rdzenia na

wycidgnym odcinku i ulatwia wysuniecie go
z wnetrza tak wykonanego kulometrycznego czuj-
nika $ladowych iloéci wilgoci w gazach.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposoéb wykonywania ku-lometryczmego czujni-
ka §ladowych iloSci wilgoci w gazach w po-
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staci rurki cylindrycznej 2z ‘wewnetrznymi
spiralnymi elektrodami drutowymi i aktywna
warstwa pieciotlenku fosforu, zmamienny tym,
ze mawiniete na rdzeniu wsporczym (1) spi-
ralne elektrody drutowe (2 i 3) wprowadza sie
do 'termoplas'gycznej rurki cylindrycznej (4)
przy jednoczesnym wsypywaniu do przestrzeni
miedzyelektrodowej pieciotlenku fosforu (6)
zawartego w zbiorniczku (5).

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny fym, ze

" spiralne, elektrody drutowe (2 i 3) i warstwa
pieciotlenku fosforu (6) wprasowuje sie na go-
raco w wewnetrzng $cianke rurki cylindrycznej
(4) za pomoca specjalnej dyszki (7) przesuwa-
nej z réwnomierna predkos$cig (V).

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze rdzefi wsporczy (1) usuwa sie z wnetrza
rurki cylindrycznej (4) przez zwezenie
Srednicy za pomocg silnego naciggu silg (P),
a nastepnie wysunigcie zwezonego preta na
zewnatrz. . : .
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